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A Esta grabando Informe a todos de que se les esta grabando.

La sesidn va a ser grabada

Se ruega

silenciar micréfono

INSTRUMENTACIO
PRESION / TEMPE

04 Febrero 2021

SIEMENS

SIEMENS



\ INSTRUMENTACION — WEBINAR ~ . . o7 s
PRESION / TEMPERATURA / SAM IQ * - %", . 7

04 Febrero 2021 " ¢ .

Unrestricted | © Siemens 2021 | Marta Benito / Pedro del Amo | DI PA PI PV SI E M E N S



AGENDA

Transmisores de presion — SITRANS P - (30’)
* Informacion técnica basica — Modelos - Prestaciones

* Mercados y aplicaciones

Medidores de temperatura— SITRANS T - (10’)
« Informacién técnica basica — Modelos - Prestaciones
* Mercados y aplicaciones

Digitalizacion — App SAM IQ (gestion instrumentacion’inteligente)- (10%)

Preguntas / préximos webinar (10°)
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SITRANS P
Transmisores de PRESION
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SITRANS P

Transmisores de PRESION

Transmisores rango fijo — bajas prestaciones

« CONTENIDO:
F + Informacion técnica basica
“ I!L * Modelos SITRANS P y caracteristicas generales
iy N |

* Mercados y ejemplos aplicaciones

Transmisores inteligentes — altas prestaciones
« OBJETIVO:
» Identificar aplicaciones para el uso de los transmisores de presidn

» Aprender a seleccionar el medidor de presion SITRANS P mas
adecuado para cada aplicacion.

» Optimizar inversion, eficiencia proceso, calidad producto final

www.siemens.com/pressure
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SITRANS P
Conceptos generales

Presion relativa: Referencia atmosfera
Presion absoluta: Referencia vacio

PRESION RELATIVA
Prel = Pabs — Patm

Presion diferencial: Diferencia entre dos presiones
PRESION ABSOLUTA
Pabs = Prel + Patm 4
PRESION DIFERENCIAL 4
Presion relativa 4
P1-P2
Presion
diferencial
Span/rango/alcance —— Atmosfera [Ap]
Rangeabilidad / dinamica de rango I
|
I Zona de (Vacio) v
\
Presién absoluta - ———————— 0 absoluto / vacio total

SIEMENS



SITRANS P

Principio de medida

Transmisor a 2 hilos piezorresistivo

&2

Célula de medida estandar (no rasante)

(Liquido de relleno)

(Sensor

piezorresistivo)

(Membrana o Diafragma)

(Conexién a proceso)

Célula de medida + Electronica

Sensor piezorresistivo

SIEMENS



SITRANS P
Célula de medida con membrana estandar

Measuring cell for gauge
pressure

—— Connection to
atmosphere

—— Silicon pressure
sensor
——— Filling liquid

—— Seal diaphragm

-«——— Process
connection

A

Pe
(Pressure as input vari-
albe)

SITRANS_P_DSIII_Measuring_cell.al

Measuring cell for absolute
pressure

Reference
vacuum

Silicon absolute pressure
sensor
Filling liquid

Seal diaphragm

Process
connection

Pe
(Pressure as input vari-
albe)

SIEMENS



SITRANS P
Célula de medida con membrana rasante

'SITRANS_P_DSIIl_Measuring_cell.ai

SIEMENS



SITRANS P
Célula de medida presidén diferencial

;’;ﬁgzss ..... [ 2 ) O /Process flange
o O -ring
i L
Measuring cll /Filling - liquid
/
A 4

ternal construction| : l:

V,

Piezo resistive sensor
Overload diaphragm

SITRANS_P_DSII_Measuring_col

SIEMENS



SITRANS P
Tipos transmisores conforme a tipo de membrana

NO RASANTE CON SELLO MEMERANA RASANTE
Conexiones SEPARADOR Integrada
roscadas ﬂj {2 membranas) (1 membrana)
{1 membrana)
Referen. |TMF. TMF.. TMF21..
+ Sello (TMF49..) TMF41

Transmisor Presion Estandar

Para montaje con manifold / Transmisor presion + Transmisor presion con
Sello separador membrana rasante integrada

valvula de cierre

SIEMENS



SITRANS P
Sello Separador

Fluido de relleno Tubo capilar

Presion
Diafragma

Fluido corrosivo

Definir: Fluido con alta viscosidad

tipo conexién a proceso : . :
P P Fluido heterogéneo o fibroso

Material membrana
Posibilidad de cristalizacion

Liquido relleno

Longitud capilar (si aplica) Temp. del medio muy baja o muy alta

AN NANANAN

SIEMENS



SITRANS P
Informacidn basica cliente — analisis de la aplicacién

. Qué se quiere hacer: tipo de medida (PRESION, PERDIDA DE CARGA, NIVEL, CAUDAL...)
. Fluido: Tipo, densidad, viscosidad

. Temperatura de proceso

. Presion de proceso

. Presion diferencial para aplicaciones de TPD
. Punto de medida: tuberia, tanque, etc

. Conexidn a proceso

. Tipo senal de salida

. Precision

. Ubicacion/montaje transmisor de presion

. Display o no

. Proteccién

. Certificados

SIEMENS



SITRANS P

Informacidn basica cliente — analisis de la aplicacién

Value to be measured

0O pifferential pressure [ Level O Gauge O Absolute pressure

O Open vessel O Closed vessel
(pressurized)
Process conditions
Measuring span from: I Im:l I Oeaz Orst OinH20 OFTH20 DMev::

Max. operating pressure: : Oear O psi Oin H20 OFTH20 DO!hﬂ:I |
Min. Temp.: : Max. Temp.:: O« 0O«

Medium: O Liguid 0O Gas

Process connections

O Submersible Sensor (LM 100, LK 300)

Thread:
Oc% - O%-NeTM Ow-NPTF  [JOval flange %-18 NPT [JOther: I

Does the application require a diaphragm seal? Oves ONo

NDION: [0 17oN25 [ w'on40 [J2vonse [O3vonso [ 470N100 [SON125 [JOther: | |

Flange:

Ov DASME s 0AS O Hygienic: | |0 other: |

[ Direct connection
[OFlexible capillary tube with length: | |

Oother: | |
Material of intra-media comp O Stainless steel 3161 [J Hastelloy €-276 [ Ceramic
Omonel O Tantalum OGold-plated [OPTee OecTFe OpFA
ing. Display options and C ication
[Die-cast aluminium housing [0 Stainless steel housing

Ois » diplay required
Measuring accuracy

0O <=0.5% [ <=0.3% [J <=0.25% [J <=0.075%

Communication [ 4-20 mA HART [0 Profibus PA [ Fieldbus Foundation

Type of protection and approval body

O without Ex [ Intrinsic safety [] Explosion-proof O Other: |

Oaex  [Ocsa Ofm Onepsi Dother: |

Certificates and declarations
[m[<]
Osw23 ONSFé1
O nace
D marine approval
o Hygienic approval
o WHG overfill protection required
IO Material certificate [ Certificate of origin (EN 10204-3.1)
O Calibration certificate, ifyes [0 3 points [0 S points
DOother: |

Is additional material required?

O Integrated 2-, 3-, or S-way-valve block

[m] g bracket in steel or steel
O Cablegland [JPlastic [JBrass [ Stainless steel
0O other: I

SIEMENS



FAMILIA SITRANS P
Nueva generacidén smart: SITRANS P320 y 420 "

P500 0,03%

DSIII / P320 0,065% . Transmisores rango fijo — gama baja
P410 / P420 0,04% P200 / 210/ 220
P300 0,075 % P Compact

LH100, LH300

Advanced

SIEMENS



SITRANS P

Transmisores de presion Relativa y Absoluta para requerimientos BASICOS

P200 Relativa y absoluta

1...60bar/0,6 ... 16 bar a

P210 Relativa

100 ... 600 mbar

P220 Relativa (membrana soldada. Sin junta)
2,5 ... 1000 bar

Error de medida <£0.25 %

Salidas 4...20 mA 6 0-10 V y ratiométrica para conexion directa

a MAG8000

P Compact Relativa y absoluta
160mbar ... 40 bar/1 ... 10 bar a

Error de medida <0.2 %
Salidas 4...20 mA
Conexiones rasantes roscadas e higiénicas

SITRANS P200/P210/ P220

&
L

ﬁ?’cﬁ‘i
i
Frnn

Py

FRTIFIR]
Oel|eoc; JL

TYPE EL
CLASS |

aaary 2019

SIEMENS



SITRANS P

Transmisores de presion Relativa y Absoluta para requerimientos BASICOS

Medida de nivel por presién hidrostatica en POZ0OS

o, < .
e

LH300

\
Cajadg
1..160 mH,O / 3...480 ftH,0 Sepois
R ALO, (99,6% purity)
Material 316L / 904L / PE / ETFE e i
proteccion
AN
sensor Z Z§
<0.15% = = g\ | B
: -1 N
LG CIETTERS -10...+80 °C e %\
SR <0.15% / afio - - %\ £
I | o o
Long. cable Hasta 1.000 m L /,/;\\ ! |
- ”/ N
Material PE, FEP - ?¥ 1 4\\? 1
cable \ l
N N
I

Calculo del nivel:
P=p*g*H
donde:

max

P : Presion hidrostatica

p : Densidad del medio

g : Aceleracion gravitatoria
H...: Rango de medida

max -

SIEMENS



SITRANS P
Transmisores de presidén para requerimientos AVANZADOS

INTELIGENTES - ALTAS PRESTACIONES SITRANS DSIlI / P410/P320/ P420

Precision y estabilidad

Rangeabilidad

Tiempo de respuesta

Disefo modular y robusto. Alto IP. Tropicalizados

Proteccion contra explosion

Versatilidad materiales, conexiones, comunicaciones
Seguridad funcional SIL2 /3

Diagndstico y simulacion

Display HMI

Facilidad de configuracion, manejo e integracion

-------

Certificaciones internacionales QEHT-":',ED
eheoc:

’ et
TYPEEL
CLASS |
Sanary 3019

FIELDBUS‘g ’

SIEMENS



SITRANS P320/420: Nuevas prestaciones SIEMENS

Iugzmuh‘y for life
Nuevas caracteristicas Beneficio
* Display HMI mejorado, iconos Namur > Visualizacién del Estado de Diagndstico
NE107, con 4 teclas * Facil y rapida configuracion con asistentes

* Nuevo protocolo de comunicacion HART 7 » * Permite largos textos de TAG para extensos inventarios

* Mejor tiempo de respuesta (mas reducido): » Control mas rapido y eficiente ante cambios
135 ms DP /105 ms P > condiciones de proceso
* Mejor Total Performance / Error total » * Medidas mas precisas

Mejorada certificacion SIL2/3: SFF > 91%

SEGURIDAD FUNCIONAL integrada:

Disefiado conforme a los estandar IEC » « Incrementado “Proof Test Interval’ de 2 a 10 afos
61508 para aplicaciones SIL2/3 » Costes anuales de mantenimiento reducidos
* REMOTE SAFETY HANDLING: » Simple, segura y rapida configuracion y PEM de
Unico en el mercado con ajuste y puesta en > equipos SIL
marcha para aplicaciones SIL via remota » Ahorro de tiempo y costes puesta en marcha

desde la sala de control

* Nuevas funciones de registro de datos * Mas informacién disponible para el analisis de datos —

3 TAV\ 2 4 REvES (data logger) y eventos para el P420 > nube — digitalizacion de la planta— mantenimiento

COMMUNICATION PROTOCOL



SITRANS P
Accesorios: Manifolds y soportes de montaje

Factory-mounting of valve manifolds on transmitters

TMF9011-4FA TMF3411-5BA
wvalve manitold on relative and absolute pressure transmitiers valve ‘on absolute and dirf P transmitiers
Add «Z 10 the Articie No. of the trangmitter  Order - Aod «Z w0 e Aricks No. of e tranamingr Ordor
and acd Crdar codes code and adao Order codes code
— . —
SITRANS P DSIll A =\ SITRANS P DSHI
TMF&03.-..1.-.., TMF423.. .1.- - TWF433 .- Y?;'I;f-l«l! -... and
With process connaction TMF453.-
femaio throad %-14 NPT mounted with gaskets made of PTFE and
r-soaled with PTFE seaing tape screws made of
Delvary ncl. Ngh-pees s 1088 Cnnoa * chromizad steal ot
by lactory certificate according to * made of stainkess steel vaz
EN 10204.22 Dalivery incl high-pressure test cortitind
. Dy factony Cernficata atcording 1o
Further designs: EN 10204.2 2 s
Dalvary includes mounting brackets and AR . |
mounting clips mada of stainiest sioal Further designs:
(instéad of the mounting brackat suppled Daitvery inCludas Mounting bracket and
wilh 10 ransminas) rounting clps made of
Inspaction cenficate according 10 c12 ® Steol ADY
EN 10204-3 1 suppiiod for ransminiors * Stainicss stoal A2
and mouniad vave manicid (ratead of the mouring Drackst suppied
—
With manutacaser declaration accarding  DBT basnnstochaieracel,
%0 NACE, MR-D175 NGRECHon COMItCala acconang to cnz
TMF9011-4EA EN 10204.3.1 supplied L transmitiers
and mauried valve manitold
walve manitcld on relative and absolute pressure transmitiers —
Wih manufacturer dockwaton accordng DY
Add «Z 1o tha Asticie No. of the transmittar  Order 10 NACE, MRO17S
and acd Ordar cooes cooe
_— TMFM11.5CA
SITRANS P OSIlI o2 el
TMFE03-. 0.-.., TMF423.. .0.- — . — —
afh process connaction Add -Z%w e Anicke No. of e transminas  Ordar
collar G1/2 A to EN 837.1 and add Ordér codes code
wih gaskel made of PTFE batween valve .f SITRANS P DS
manifcld and ransmitior TMF443.. and TANF4S3. 1 V)
P
Alternative sealing material: mounted with gaskats mace of PTFE and
* Sof iron AT0 SCrows maga of
* Swinkess stool, Mat Na. 14571 ATY * chiomized sioal vos
Stainess steal vos
* coppar AT2 i
Daiivery incl high-pressure tes! cortified
Delvary incl. high-pressura 1ast certfied Dy factCry COnncatd accarding 10
by tacsry certi€cale according to EN 10204.2.2
EN 10204.22 —
Further designs: S dasignes
Dolvery includos mourting brackess ana | ADR N,,r:',,‘:r' 'zﬁw,::;:“;lm DEACKa: iy
mauning cligs made of stainess sleal oSt :ﬂq s A0
(iInstoad of the mounting brackat suppled -
afh 1 Uansmines) * Stainioss stoal Aoz
- - = Al (ratead of tha mourting bracket suppiod
Inspacicn canficase according 10 c2 with the tranamitter)
EN 10204-3 1 supgpiiad for ransmitiors —
and mounted vaive mantold Irapection cantitcale accordng to cniz
— EN 10204.3.1 supplied ir transmitters
With manfacturer declaration according DT
10 NACE. MR.O175 and mourted valve maniloid
Wih manufacturer declration according  DET

o NACE, MRO175

SIEMENS



SITRANS P
Mercados / Aplicaciones

Medida de presion, presion diferencial, pérdida de carga, nivel, caudal

. | LM e |
Quimica Minerales y Cemento Farmaceutica

SIEMENS



SITRANS P
Mercados / Aplicaciones P220

Medida de presion combinada 3 . ¥

con visualizacion local S S, \_

(mandémetro) e . >\ - Compresor
. I 4 - il R ASy, L

Sector del agua / Bombeos
Sector Naval
OEM

SIEMENS



SITRANS P
Mercados / Aplicaciones

- P Compact '

Alimentacion
Farmaceéutica

(conexiones
sanitarias)

1

" ﬂ

SIEMENS

Medida nivel en depdsito abierto



SITRANS P

Mercados / Aplicaciones P300

¥ -

.
I |

- =
Y e

Medida NIVEL

SIEMENS



SITRANS P
Mercados / Aplicaciones

DSIII P320

Medida de PRESION

o + X N :iz: A :'-E-:
£ -
J " ~ | ¥ ¥
: " s "____" =
J .

Bombas de vacio ~ Tubinadevapor Bombeos agua de mar

SIEMENS



SITRANS P

Mercados / Aplicaciones DS"' P320

Medida de presion diferencial — Pérdida de carga FILTROS

Desaladora — mer’nbfé‘nas OSmosis in\w'/er.sa,

SIEMENS



SITRANS P
Mercados / Aplicaciones

P320

Medida de NIVEL / Volumen / Masa en tanques abiertos 6 tanques presurizados

P=p*g*h DSIII

V=A*h

m=V*p

Tanque presurizado

SIEMENS



SITRANS P P320  P500

Mercados / Aplicaciones

Medida de CAUDAL con transmisor de presion diferencial y elemento
deprimégeno (placa de orificio, tubo Pitot, Venturi, tramo calibrado, etc) DSI"

s
=z l,m
RN/ s
1B e e
e (oo e
e —_——

_.$$‘;Ef:;::'_______

i e

|
P

f——

Y | Apepy -py =
| A
D Didmetro interior 3¢ la tubaria i
vl O El caudal es dlrecta’mente
P Presibn enla hiberia _ proporcional a la raiz cuadrada
R S O AU de la presion diferencial
Or Prasicn dissaecil producida

Dv Caida de presitn no recuperable

SIEMENS



SITRANS T
Medicion de TEMPERATURA

SIEMENS



SITRANS T
Informacidn basica cliente — analisis de la aplicacién

Proceso

* Fluido / Medio
(corrosivo, agresivo, etc.)

» Temperatura de proceso
* Presion de proceso

Medida

 Tipo de sefal de salida
* Rango Calibracion
* Display o no

N

Ambiente
* Atmosferas agresivas
* Ambientes explosivos

Instalacién

* Longitud de inmersion

* Conexidn a proceso

* Punto de medida: tuberia (diametro),

tanque, etc
* Ubicacién / montaje transmisor

SIEMENS



SITRANS T
Medicién de temperatura

SITRANS TS (sensoresy TW)

% Eielgbus

THA400 (FF)

SITRANS TR/TH

Nl SITRANS TO 500
L i 3

SITRANS TR/TH/TF 320/420

SIEMENS



Nueva generacion de Transmisores de Temperatura inteligentes
SITRANS TH/TR 320/ 420

Nuevas prestaciones

Display HMI Hasta -50 °C temp amb Alta Precision y Estabilidad
Namur NE 107, 4 teclas i e
Visualizacién, configuracion y eriva a largo plazo mejorada.

: . <0.05% span/afo
diagnéstico <0.18% /5 af
Asistentes rapidos ajuste (Quick Start y' U S e
Wizard) Aislamiento galvanico hasta 2,5kV/AC
Puesta en marcha SIL Ajuste preciso sensor con Callendar-van-
ihi Dusen con sélo 4 puntos
]
: ¢

Comunicacion HART 7 i, #r
Faceplate (Sitrans Library) ﬁ
Sincronizacion limites y unidades e Redundancia HOT BACKUP
Variables secundarias, sensor activo, 2 sensores independientes
valores maximos... Conexion 2 x pt100 4 hilos posible

Deteccion y monitorizacion deriva
(mantenimiento predictivo)
Seguridad Funcional Integrada Aprobaciones Marinas y Ex

IEC 61508
SIL 2/3 certificado mejorado

Safe failure fraction (SFF) > 93%
SIEMENS



SITRANS T
Sensores de temperatura y Termopozos

- T = [T i‘.J =2
: T T
TS100 TS200 TS300 TS500 TS Clamp-on TS Insert TSthermowells

SIEMENS



SITRANS T
Diseno modular Sitrans TS500

SIEMENS



SITRANS T
Tipos de montaje transmisores

Montaje en cabezal Montaje remoto en rail Montaje remoto en campo

SIEMENS



SITRANS P
Mercados / Aplicaciones

Minerales / Cemento District Energy

SIEMENS



SITRANS P
Mercados / Aplicaciones

Transmisor remoto con display

Planta de biogas :

SIEMENS




SITRANS P
Mercados / Aplicaciones

- .

e

.
I |
>

Industria Bebida

-

¥

SIEMENS
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DIGITALIZACION
SITRANS IQ - Nuestro portfolio de digitalizacion
Instrumentacién de campo, analitica, conectividad y APPs

SITRANS IQ

 Operating hours 1.,

mobile IQ APP Suite o Echn stren,tg,’thwmwrs

RTD \m il

V rsmmngl|m|t”|I ﬁag s -
ity

s ;%.uﬁm% ﬁ%ﬂ D:fg“s;cmm i

s, Sonsor invalid Fsaturationt o

vy nternaltempmﬁ mt Supp&ﬂ&gﬁfggﬁuﬂ“‘

version a gt | et oy

o memu,y ap low °

nnnnnnnnn

Servicios Digitales

MX 300
Bluetooth acd ce240 ——
Conectividad 49 A = "I
Law Energy SG\ PDM MS RTU3041c  CC 700
)
(@]
2
>
& [ sITRANS - — &
SIPART ‘@eve I g
Instrumentos ' L‘“ L3
de campo
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DIGITALIZACION
SITRANS SAM IQ - Retos del cliente

Dispositivos de campo /
instalados en lugares
de dificil acceso

Falta de un estado de
mantenimiento
detallado del
instrumento de campo

Cambios de configuracion
del dispositivo mediante
el manejo local HMI no
son trazables

La configuracién del
o # dispositivo no esta
ﬁ optimizada para
aplicaciones especificas

Informacion del dispositivo
dificil de interpreter y
comparar entre dispositivos
de diferentes proveedores

Dificil acceso a las
valiosas funciones de
diagnéstico de los
instrument de campo

h

SIEMENS



DIGITALIZACION
SITRANS SAM IQ - Beneficios del cliente

Una aplicacién para todos los Reduccidén de los costes de
mantenimiento a través del

instrumentos y protocolos
mantenimiento por eventos

SITRANS

/\i SAM 1Q @
‘ . Aumenta la transparencia y

Aumenta el tiempo de actividad de fiabilidad de la medida y garantiza
la planta evitando fallos de los la calidad del product y del
proceso

dispositivos

SIEMENS



DIGITALIZACION
SITRANS SAM IQ - Lista de Dispositivos

SIEMENS

Device List

wl Al devices | 94

Tag
C3_1T104_02
LT_Ms04
LT_MS63
LT_Ms07
M1_21T11
LT_Ms03
LT_MS09
LT_MS11
LT_Ms02
LT_MS10
LT_Ms01
LT_Ms113
HY_K2_FO1
HY_DV9_4
HY_DV4_1
CV505_00
HY_FTOS

HY FT11

Devices

€ Failure |43 7 Check |0

Manufacturer
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG
SIEMENS AG

SIEMENS AG

OutofSpec. |3 € Maintenance | 1

Product Name
SITRANS LR560
SITRANS LRSE60
SITRANS LR560
SITRANS LRS60
SITRANS LR560
SITRANS LRS60
SITRANS LR560
SITRANS LR560
SITRANS LR560
SITRANS LRS60
SITRANS LRS60
SITRANS LRS60
SIPART PS2
SIPART PS2
SIPART P52
SIPART PS2
SITRANS F M MAGFLO

SITRANS F M MAGFLO

Normal | 47

State

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
€ Failure
€ Failure
Normal
€ Failure
Normal
€ Failure
€D Failure
€ Failure
€ Failure
Normal
Normal

2 Normal

FW Version

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

01.00.02-14

5.00.02-00 / E1

5.00.04-02 [ E1

5.00.02-00 [ E1

6.00.00-14

04.04

04.04

HW Version

1.01.00-01

1.00.00-00

1.01.00-01

1.00.00-00

1.00.00-00

1.00.00-00

1.01.00-01

1.00.00-00

1.00.00-00

1.00.00-00

1.00.00-00

1.01.00-01

FBG7LP3

FBG11LP4

FBG7LP3

FBG 13 LP 04

Resumen de todos los
instrumentos de campo

con informacioén esencial
del dispositivo

Estado de la saluda del

dispositivo de un vistazo

SIEMENS



SIEMENS

Events

wl Allevents | 187

Date

2019-10-14

2019-10-14

2019-10-14

2019-10-13

2019-10-13

2019-10-12

2019-10-12

2019-10-11

2019-10-11

2019-10-11

2019-10-11

2019-10-11

2019-10-11

2019-10-11

2019-10-11

2019-10-10

2019-10-10

2019-10-10

DIGITALIZACION
SITRANS SAM IQ - Lista de Eventos

Unacknowledged | 187

Tag
HY_FO17
LT_Ms03
HY_FO14
LT_MS61
HY_DV4_3
LT_MS64
CV505_00
HY_FO12
HY_FO10
HY_DV1
HY_DV1
LT_MS09
HY_FO14
LT_MS05
Cv505_00
HY_FO10
HY_DV2 4

HY_DV2_4

Product Name

SIPART P52

SITRANS LR560

SIPART PS2

SITRANS LRS60

SIPART P52

SITRANS LR560

SIPART PS2

SIPART PS2

SIPART PS2

SIPART PS2

SIPART PS2

SITRANS LR560

SIPART PS2

SITRANS LR560

SIPART PS2

SIPART PS2

SIPART PS2

SIPART P52

State

€ Failure

€ Failure

Q Maintenance required
€ Failure

Q Maintenance required
€3 Failure

€ Failure

€3 Failure

€3 Failure

€ Failure

o Maintenance required
€ Failure

& Maintenance required
€3 Failure

€ Failure

€ Failure

€3 Failure

o Maintenance required

Change Type

Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Maintenance requ...
Device state changed to Failure

Device state changed to Maintenance requ...
Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Maintenance requ...
Device state changed to Failure

Device state changed to Maintenance requ...
Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Failure

Device state changed to Maintenance requ...

v,

Deteccion de dispositivos

no autorizados o cambios
en la configuracion

Realice un seguimiento de los
cambios de configuracion y los

reemplazos de dispositivos
durante todo el ciclo de vida de
un punto de medida

SIEMENS



DIGITALIZACION

SITRANS SAM IQ - Vista detallada de dispositivos

SIEMENS

Device List > Device Details LT_MS64

LT_MS64

SITRANS LR560

SIEMENS AG

e Normal
Diagnostics
Sensor value Threshold
100
E 50
Oct 13 Oct 15 Oct17

oct1 oct3 Octs oct7 mm
2019

Function block 1

HEEER 2ol (Heamn S

Threshold

show event list

Events &

| 2019-10-16 Device state changed to Failure .
| 2019-10-12 Device state changed to Failure
| 2019-10-05 Device state changed to Failure

Threshold

Electronics temperature
25
20
\/\/w
15
Oct1 Oct 3 Oct 5 Oct7? Oct9 Oct 11 Oct 13 Oct 15 Oct17

2019

Threshold

Function block 2

Monitorizacion y
tendencias detalladas de

todos los valores de
proceso y datos de
diagnostico

Acceso a KPIs
especificos de los
dispositivos

Facil comparacion del
rango de trabajo real con
el rango de medicion del
dispositivo

SIEMENS



DIGITALIZACION
SITRANS SAM IQ - Analisis

SIEMENS Smart Asset Manageme
= Analyses
Analyses > Analysis_Level radars
Analysis_Level radars : Desaription 4
= Echo confidence should be below 5!
Created on 2019-12-12 ->Clean lense
->Recalibrate the device H
Cree sus propios paneles
de visualizacién para
comparar valores entre
dispositivos
Devices: LT_MS07 (SITRANS LR560) Devices: LT_MS563 (SITRANS LR560) '
12 2
10 15
i 10
. ’ Realice comprobaciones
52351293 Oct1 Oct4 Oct7 Oct 10 O(HSM 5;31298 Oct1 Oct4 Oct7 Oct 10 Oct13 Oct 16 personalizadas de
verosimilitud de las
; mediciones para uno o
e e N mas dispositivos
14 65.1M
13 \ 65.05M
T4 65M
64.95M
n
64.9M
10
Sep 28 Oct1 Oct4 Oct7 Oct 10 Oct13 Oct16 Sep 28 Oct1 Oct4 Oct?7 Oct 10 Oct13 Oct 16

SIEMENS



DIGITALIZACION
SITRANS SAM IQ - Optimizado para dispositivos moéviles y PC portatil

Responsive
Design

TN R WL | NPTl
‘ N \ ) Lo \n',‘l-ﬂf Ll WA

W

: b Ol
m w 4"”' I L.‘J‘vr.,.n_,ﬁ“r‘H"ﬂ|‘r1\:\rw,‘

SIEMENS



DIGITALIZACION
SAM I1Q - Infraestructura de instalacion en la nube

U Security

SIMATIC PDM Gateway
Workstation Maintenance station (Software)

Quarantene
Host

— SITRANS

SIEMENS



DIGITALIZACION
SITRANS SAM IQ - Smart Asset Management

@,

W
e

¢

¢

Monitorizacion completa del estado de salud de cada
instrument de campo en una planta de proceso

Pone a disposicién datos valiosos del dispositivo de campo
gue no estan siendo utilizados

Gestion de dispositivos basada en eventos con amplias
funciones de diagnodstico y monitorizacion

Diagnosticos de valores de proceso especificos del dispositivo
y visualizacion personalizada de multiparametros

Pruebe la Demo
https://demo.sam-dev.apps.siemens.cloud/

Login: Demo
PW: Setup!

SIEMENS



| Muchas gracias

Marta Benito Cid

SIEMENS S.A

DI PA PI

Instrumentacién de proceso y Analitica
Ronda de Europa, 5

28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel: +34 607078103

E-mail marta.benito@siemens.com

Pedro del Amo Lazaro

SIEMENS S.A

DI PA PI

Instrumentacién de proceso y Analitica
Ronda de Europa, 5

28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel: +34 607078088

E-mail pedro.delamo@siemens.com

SIEMENS




